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摘要(译)

一种用于制造有机电致发光显示器的装置，具有用于对准具有对应于预
定图案的开口的掩模的对准室，其中基板上形成有第一电极层，并且可
拆卸地附接掩模和基板。该装置还包括多个真空处理室，用于在与掩模
连接的基板上依次形成多个有机材料层。该装置还包括传送机器人，用
于将附着的掩模和基板传送到多个真空处理室中的一个，并在多个真空
处理室之间顺序地传送。
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